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摘要(译)

本发明提供一种超声波探头和超声波诊断装置，其减少在上部电极和下
部电极中产生的寄生阻抗，从而减少串扰。 超声探头包括具有多个换能
器元件的cMUT芯片（20），位于cMUT芯片（20）的超声波照射侧的声
透镜（26），位于cMUT芯片背面的背衬层（22） （20），和与cMUT
芯片（20）连接的导线。 该cMUT芯片（20）包括多个上电极（46）和
多个下电极（48），并且这些下电极（48）在两个或更多个部分处用导
线连接。
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